
第６４号議案 

 

 

清掃工場中央監視制御システム更新工事請負契約 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２６年(2014年)６月３日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



清掃工場中央監視制御システム更新工事請負契約 

 

清掃工場中央監視制御システム更新工事施工のため、下記のとおり請負契約を締結

する。 

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的  清掃工場中央監視制御システム更新工事 

２ 契 約 の 方 法  地方自治法施行令第１６７条の２第 1 項第２号による随意契約 

３ 契 約 金 額  ５１３，０００，０００円 

４ 契約の相手方  東京都江東区木場五丁目１０番１１号 

   株式会社 ＩＨＩ環境エンジニアリング 

   代表取締役社長 荻野 政之 様 

５ 工 期  契約確定の日から２０１５年１２月８日まで 



 第 64 号議案資料 

工 事 概 要 書 

 

工事件名：清掃工場中央監視制御システム更新工事 

 

履行場所：町田市下小山田町 3160 番地(町田リサイクル文化センター内) 

 

工事目的：中央監視制御システムは、焼却炉を運転するにあたって、全ての機器を制御するための中枢をなす装置

です。このシステムは 1994 年の更新から 20 年経過しており、経年使用によって通電部の損耗・磨

耗が進行しています。現行の機器はすでに製造中止、消耗品（電気部品など）は供給停止、修理対応期

限についても 2016 年 3 月をもって終了となるなど、今後の維持管理に支障をきたす状況です。 

よって、経年劣化による機器故障からの全設備停止を回避し、安定したごみ焼却を行うため、制御シス

テムの更新を行うものです。 

 

工事内容：1  中央監視制御システムの更新 

2 既存監視盤の改造 

3 工場試験 

4 現地工事、現地試験および現地調整 

5 既設不要機器の撤去処分、清掃および片付け 

 

履行期限：2015 年 12 月 8 日 
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